
标定平面镜干涉仪

SP-15000C 系列



设计和操作 主要工作特点

测量和标定干涉仪 SP15000C可用于 15米以上的

测量范围，专为高精度测量定位轴的长度、角度和直

线度。同时还可以实现水平和垂直轴的直线度测量以

及光学旋转角度的测量。SP15000C使用一个同步的 5
轴测量系统使这一切成为可能。

测量系统所使用反射镜组是基于一组空心反射镜

和一个可旋转的沃拉斯顿棱镜的组合。其他配件还包

括一个用于检测平直度的镜子和一个用于检测 90°偏转

的镜子。

测量系统所使用的标定软件使各种的标定成为可

能。测量和标定的过程可以通过位置同步控制器实时

监测。而通过不同的触发器实时监测也使得测量值更

加精准。测量值通过 USB接口输入到电脑，同时提供

多种接口类型以供选择。

 同步实现超高精度测量三通道长度、俯仰偏摆角度

及直线度的测量

 干涉仪测头及反光镜角度可调整

 干涉仪测头及光束方向便于进行整体调节

 三个测量通道使用一致的激光频率进行测量

 可实现高精度的角度测量

工作原理

应用

 高精度校准测量轴、机械工具以及坐标测量仪器

 可作为激光干涉测量的基础标准

 高精度同步测量长度及角度

 差动式测量

技术数据 型号 SP 15000-C3 型号 SP 15000-C5
长度测量范围，每个光轴 m

长度分辨率 pm

俯仰角和偏摆角测量范围 °

俯仰角和偏摆角分辨率 arcsec

直线度测量：测量范围 mm

分辨率 nm

轴向范围（自由选择） m

测量不确定度： 长度测量

角度测量

直线度测量

水平和垂直的光束间距 mm

最大可测量速度 mm/s

激光波长 nm

激光频率稳定性（预热后）

激光预热时间 min

工作温度范围 °C

外形尺寸：

传感测头 mm

反光镜组件 mm

电气箱 mm

重量：

传感测头 kg

反光镜组件 kg

电气箱 kg

连接传感器头和信号处理单元的电缆长度 m

供电电压 VAC

DIN EN 60825-1 规定的激光器安全级别
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